
附圖： 

附圖一                     系爭申請商標圖樣 

申請第 110880022 號「CDO」商標 

申請日：109 年 5 月 21 日 

指定使用類別：（第 11 類） 

廢氣（尾氣）處理設備；濕式廢氣（尾氣）處理設備；廢

氣（尾氣）處理設備中的水冷捕捉器；廢氣（尾氣）處理

設備中的過濾捕捉器；廢氣（尾氣）處理設備中的氣體反

應器；廢氣（尾氣）處理設備中的氣體回收設備；水淨化

設備；用於半導體工業廢氣及液體流出物的廢氣（尾氣）

處理設備；燃燒式廢氣（尾氣）處理設備；乾式、熱、等

離子體及催化式廢氣（尾氣）處理設備。 

 
 

附圖二             據以核駁商標圖樣 

註冊第 01007436 號「GDO」商標 

註冊日：91 年 7 月 16 日 

指定使用類別：（第 11 類） 

半導體廢氣處理機。 

 

 

 

 


